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摘要(译)

一种用于在基板上沉积薄膜的气相沉积设备，其通过其有效地执行沉积工艺并且容易改善沉积膜特性，以及一种气相沉积设备，包
括：其上设置有基板的平台;供应单元，设置成面向基板并具有主体构件和喷嘴构件，喷嘴构件设置在主体构件的面向基板的一个表
面上，以顺序地向基板供应多种气体，以及制造有机物的方法使用其的发光显示装置。
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